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关于征集《Sn-Bi 高质量低温焊接材料》等
四项团体标准起草单位和起草人员的通知
文 / 中国国际科技促进会半导体产业发展分会秘书处

Notice on Soliciting Drafting Units and Personnel for Four Group 
Standards, Including "Sn-Bi High-Quality Low-Temperature 
Soldering Materials"

By Secretariat of the Development Of Semiconductor Industrial Branch of China International Association for 
Promotion of Science and Technology

各有关单位 :

根据《国家标准化发展纲要》和《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》《关

于促进团体标准规范优质发展的意见》等文件要求，充分发挥标准的基础性、战略性、引领性作用，

为切实做好标准编制宣贯工作，鼓励更多单位参加到标准制修订的过程中，提高标准质量，实现

编制工作的开放性、公正性、透明性，提升标准的实用性和影响力，按照我国《标准化法》及《中

国国际科技促进会团体标准建设管理办法》的相关规定，现公开征集标准参编单位及标准编写起

草人 ( 制定标准项目详见列表 )，现将有关具体事项通知如下 :

Abstract      To all relevant units:
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e 
Nat ional  Standardizat ion Development Out l ine, 
t he  14 th  F i ve -Yea r  P lan  f o r  P romo t i ng  H igh -
Qual i ty Development National Standard System 
Construction Plan, and the Opinions on Promoting 
the Standardization and High-Quality Development 
of Group Standards, and other documents, in order 
to ful ly leverage the fundamental, strategic, and 
guiding role of standards, effect ively implement 
and publ ic ize standards, encourage more uni ts 
to  par t ic ipa te  in  the s tandard formula t ion  and 

revision process, improve standard quality, ensure 
openness ,  f a i r ness ,  and  t r anspa rency  i n  t he 
formulation process, and enhance the practicality 
and inf luence of  standards,  and in accordance 
w i t h  t he  r e l evan t  p rov i s i ons  o f  my  coun t r y ' s 
Standardization Law and the China Association for 
the Promotion of Science and Technology's Group 
Standard Construct ion Management Measures, 
we hereby publicly solicit standard drafting units 
and draf ters (see the l is t  for  detai led standard 
development projects).  The relevant detai ls are 
hereby notified as follows:
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序号 标准名称 主编单位

1
《集成电路和半导体行业纳米精度运动控制平台设计及技

术要求》
高空载重可达 1 吨，低空载重可达数十吨。

2 《Sn-Bi 高质量低温焊接材料》 单艇可连续监测或通信覆盖数万平方公里。

3 《2-4 英寸单晶金刚石半导体衬底尺寸》 任务结束后可安全返航，便于维护升级。

4 成本与环境友好
无需火箭发射，制造及运营成本远低于卫星，且不产生太空

垃圾。

一、起草单位、起草人要求
1、 企业近三年（含成立不足三年）未发生较大及以上的安全、环保、质量等事故 ； 
2、 起草单位应为标准所涉及的相关领域企事业单位，具有行业代表性以及较高的制造和科研水平，重视标准化工作。 
3、 愿意承担开展标准化工作所需的资金、技术和人力支持。 
4、 标准起草人应熟悉行业相关工作，具有丰富的实践经验和较高的理论水平，并能够参与标准起草的各项工作。

二、起草单位、起草人享有以下权利
1、参与标准制定，成为标准起草组成员，并在标准文本中体现单位名称和起草人姓名 ( 原则上每个单位限定为 1 人 )
2、 标准升级成国家标准、行业标准或修订时，优先享有参与标准的制修订的权利。
3、 授予标准起草单位荣誉称号，并颁发企业起草单位、起草人证书。
4、协助符合条件的企业开展“科技成果评价”。

三、起草单位、起草人将承担以下义务
1、服从协会组织安排，能够积极参与该标准的启动、调研、征求意见、审查、报批等起草相关的各项事宜，按时完

成标准起草组分配的各项工作任务。
2、 在标准起草过程中提供的信息真实、客观、科学。

四、申报要求
请申请参与标准起草的相关单位填写，填写附件一《起草单位及起草人确认表》并加盖公章，并将“确认表”以电子

邮件形式或邮寄的形式送达起草组秘书处。

中国国际科技促进会半导体产业发展分会
2025 年 6 月 30 日

联系人 ：  赵琪

电话 ： 15690133161

邮箱 ：15690133161@163.com  

附件一 ：起草单位及起草人确认表

扫码二维码，下载文件


